
 

EDITAL Nº 01/2023 - RETFICAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES EM CURSO DE 

QUALIFICAÇÃO EM INICIAÇÃO ARTÍSTICA EM ARTEEDUCAÇÃO PARA 

ALUNOS COM IDADE A PARTIR DE 05 ANOS – ESCOLA DO FUTURO DO 

ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA – GOIÂNA 

 

Pelo presente termo de retificação, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 

Inovação/Superintendência de Qualificação e Formação Tecnológica, a Escola do Futuro do 

Estado de Goiás em Artes Basileu França e o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia 

(CETT/UFG) resolvem retificar EDITAL Nº 01/2023, de 22 de dezembro de 2022, conforme 

discriminado a seguir: 

 

ONDE SE LÊ:  

 

8.4.3 A entrega da documentação será, preferencialmente, de forma digital, através do e-mail da 

unidade de ensino apontado no Quadro 1, podendo ainda ser entregue de forma física na 

secretaria da unidade. 

 

 

8.6.2 Candidatos(as) menores de idade:  

 CPF do próprio candidato e do responsável/tutor legal; 

  Carteira de Identidade do próprio candidato e do responsável/tutor legal; 

  1 Foto 3x4 colorida; 

  E-mail e telefone (Whatsapp), válido para contato, do responsável 

;  Comprovante de endereço atualizado com CEP; 



 

  Lista de materiais entregues validada pela coordenação do curso. 

 

LEIA-SE:  

8.3 A entrega da documentação será, preferencialmente, na unidade de ensino apontado no 

Quadro 1, de forma física na secretaria da unidade. 

 

8.6.2 Candidatos(as) menores de idade:  

 CPF do próprio candidato e do responsável/tutor legal; 

  Carteira de Identidade do próprio candidato e do responsável/tutor legal; 

  1 Foto 3x4 colorida; 

  E-mail e telefone (Whatsapp), válido para contato, do responsável 

  Comprovante de endereço atualizado com CEP; 

  Lista de materiais entregues validada pela coordenação do curso. 

A matrícula do candidato menor de idade, deverá ser realizada somente pelos pais, responsável 

e/ou tutor legal do mesmo, este último, com a apresentação da documentação de guarda. 

 

 

Goiânia, 30 de janeiro de 2023. 


